
























































专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 US20180146950A1 公开(公告)日 2018-05-31

申请号 US15/817982 申请日 2017-11-20

[标]申请(专利权)人(译) 佳能株式会社

申请(专利权)人(译) 佳能株式会社

当前申请(专利权)人(译) 佳能株式会社

[标]发明人 OHISHI SHINJI
SENTOKU KOICHI
IWASE DAISUKE
TOKITA TOSHINOBU
MIYASATO TAKURO
ICHIHARA SHIGERU

发明人 OHISHI, SHINJI
SENTOKU, KOICHI
IWASE, DAISUKE
TOKITA, TOSHINOBU
MIYASATO, TAKURO
ICHIHARA, SHIGERU

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/13

CPC分类号 A61B8/4461 A61B8/13 A61B8/4427 A61B5/0095 A61B8/42 A61B5/02007 A61B5/14542 A61B5/14546 
A61B5/4872 A61B5/4875 A61B2560/0431

优先权 2016229309 2016-11-25 JP
2016229310 2016-11-25 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种超声波探头，该超声波探头包括改变被摄体上的光量的
单元。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e08a37f3-69c6-4ed4-945e-0ad0f60abaf3
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/062193182/publication/US2018146950A1?q=US2018146950A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220180146950%22.PGNR.&OS=DN/20180146950&RS=DN/20180146950

